v Avila, del 27 al 29 de septiembre de 2022
[ ]

congresoespaiolde

metrologia
m 22 Ponencian® ..... R84.........

PRESENTACION DEL PROYECTO EUROPEO EMPIR 20INDO7 TRACOPTIC
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Calle alfar n°2, 28760-Tres Cantos (Madrid)

El proyecto EMPIR TracOptic, “Traceable industrial 3D roughness and dimensional
measurement using optical 3D microscopy and optical distance sensors”, surge como apoyo a
sectores industriales tan variados como el aeroespacial, o los de 6ptica, tribologia, biologia o
medicina, que necesitan, para mejorar sus productos, un adecuado control del acabado de sus
superficies.

Tradicionalmente el control de las superficies se realizaba mediante el registro de perfiles y la
evaluacion de parametros de rugosidad 2D utilizando instrumentos de medida por contacto,
pero la complejidad de las superficies y la necesidad de que la caracterizacién incluya su
caracter tridimensional ha llevado al desarrollo de un nuevo conjunto de parametros de medida
de calidad superficial que se engloban en la denominada “areal texture”.

Las técnicas 6pticas se consideran la mejor opcidén para abordar este tipo de medidas dado
gue las realizan sin contacto con la superficie y con tiempos de adquisicion muy bajos. Esto
disminuye los efectos de deriva asociados a las medidas de larga duraciéon y simplifica el tipo
de procesado que requieren (correccién de efectos térmicos, consideraciones de ruido, etc.).
Ademas, al no haber contacto, permite que las medidas no sean en ningln caso destructivas.
Estas son caracteristicas fundamentales que las hacen méas adecuadas para su incorporacion
en la industria 4.0, por su capacidad para ser integradas en las lineas de produccion.

Las técnicas de medida 6pticas que se van a considerar en el proyecto son: la microscopia
confocal, CM, la microscopia interferencial, CSI “Coherence Scanning Interferometry”, la
microscopia de variacion de foco, FV, y los sensores 6pticos de distancia, ODS, estudiandose
ademas la forma de dotarlas de una adecuada trazabilidad que haga posible la compatibilidad
de sus mediciones.

Las muestras que se analizaran en el proyecto incluyen patrones ya establecidos para dotar de
trazabilidad, nuevas propuestas de patrones diseflados especificamente para realizar medidas
de “areal texture” con instrumentos 6opticos y también muestras significativas provenientes de
distintos sectores de la industria que se van a tratar como casos de estudio.

Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto es la generacién de guias de buenas
practicas para cada una de las técnicas de microscopia 3D y ODS en estudio. Asimismo, se
proporcionaran métodos para el “stitching” o union de distintas imagenes de medida y la
estimacion de incertidumbres. Esta informacion serd accesible a través de guias, publicaciones
y CUrsos.

El proyecto lo coordina el instituto metrolégico aleman (PTB) y en él participan otros ocho
institutos metrolégicos europeos (entre los que se encuentra el CEM) y 14 entidades como
universidades, centros de investigacion, empresas y proveedores de soluciones metrolégicas.




